








附件 1 

外来人员使用半导体所实验设备设施申请表 
外来人员 

姓名 
 性  别 

□男 

□女 来自单位  

身份证号 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

所内申请 
实验室/研

究组 
 

合作

类别 

□工作联系  □项目合作  

□院地合作  □联合培养 

□其它                          

申请使用半

导体所实验

设备设施 
具体内容 

序号 
实验设备实施

名称 
所在位置 使用时长 

1     年  月  日—    
年  月  日 

2     年  月  日—    
年  月  日 

3     年  月  日—    
年  月  日 

实验室 
/研究组 
申请意见 

拟申请以上外来人员使用我室/组的实验设备设施，请

审批。            

直接责任人签字： 
                          年   月   日 

科研处 
审核意见 

□同意以上外来人员使用。 

□不同意（原因）                                    

 
负责人签字： 

                          年   月   日 
注：外来人员为多人的，需一人一表。本表一式二份，一份交科研处备案，一份实验室/研

究组留存。 



附件 2 

外来人员使用半导体所实验设备设施安全培训记录表 

培训实验室

/研究组 
 培训人  

培训地点  培训形式 
□集中授课 □交流讨论

□考试测评 □现场实操

□其它                

培训时间 年   月   日     时 —    时 

培训主题  

培训目标  

培训主要内容概要：  

参加人员签到 

序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

□已对外来人员使用实验设备设施进行了上岗前培训 

实验室/研究组直接责任人签字： 

实验设备设施放置地点（所在房间）责任人签字： 

                年   月   日  
□已知悉该实验室/研究组对外来人员使用实验设备设施进行了上岗前培训，并

已备案 

基建园区处负责人签字： 

                                                      年   月   日 

注：本表一式二份，一份交基建园区处备案，一份实验室/研究组留存。 



1 
 

附件 3 

外来人员使用半导体所实验设备设施责任书 

 

甲方：中国科学院半导体研究所 

乙方：                       

乙方所属单位：                       

    研究所实验设备设施属于国有资产，为规范和加强外来人员使用

我所实验设备设施的安全管理，提高实验设备设施的使用效益，根据

国家、中科院有关安全规定，中国科学院半导体研究所与乙方签订本

责任书。 

一、甲方责任与义务 

1．根据双方工作安排，接收乙方在半导体所工作区内使用实验

设备设施； 

2. 对乙方进行上岗前业务培训和安全培训； 

    3．为乙方提供安全的工作环境和条件； 

    4．尽可能为乙方开展实验提供必要的帮助；  

    5．因管理不当，甲方未履行职责义务，应承担相应的责任。               

二、乙方责任与义务 

1．乙方保证严格遵守国家、中国科学院、半导体研究所的各项

规定； 

2. 乙方对在半导体所使用实验设备设施期间，产生的研究方案、

计划进度、技术指标、技术资料、技术水平、经费情况、试验报告、

测试结果和形成的成果等信息，未经允许，不得向第三方泄露。 

3. 实验结束时，乙方离开半导体所，须将所有技术文件、资料

等交回实验设备实施所在的实验室/研究组，履行交接程序。 
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三、本责任书一式三份，基建园区处、实验室/研究组、乙方各执一

份。 

 

 

 

甲方直接责任人（签字）                 

 

 

 

乙方（签字） 

 

 

 

甲方基建园区处负责人（签字） 

 

 

 

    年   月   日                       年   月  日 
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